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研磨の基礎科学とイノベーション化の研究
－粗研磨から超精密研磨・CMPまで－

研磨／基礎科学／最適化／固定砥粒／遊離砥粒キーワード

皆さんが日々使用されるスマートフォンやノートパソコン等々、
その製造プロセスには必ず「研磨」があります。「研磨」されてい
ない工業製品は無いと言っても過言では無いでしょう。「研磨」
の歴史は非常に長く、古くは石器時代にも遡ります。しかし、いま
だに未解明点が非常に多く、謎もたくさんあります。

本研究では研磨装置・研磨パッド・スラリー等の影響分析を行い、
これらインターラクションを科学する手法開発と標準化、研磨の
歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、次代に向けた課題明
確化と解決手法開発、さらなる高能率・高品位を具現し得るイノ
ベーション化ツールの開発等、様々な取り組みを行っています。

「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会（KENMA研究会）」を産学連
携チームによって運営しています。是非、お気軽に・積極的にご参加ください。

研磨は、粗研磨から超精密研磨・CMPまで
用途や要求に応じて幅広く使われていま
す。是非、産学連携チームを構築し、基礎か
ら応用（実用）に至るまでの実装化研究に
挑戦することで研磨技術の体系化を一緒
に図っていきましょう。是非、お気軽にお問
い合わせください。
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